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摘要(译)

在本发明的超声波探头中，探头主体包括扁平形状的压电元件组，该压
电元件组具有沿长轴方向排列成行的多个条形压电元件，该长轴方向是
压电元件的横向方向。形成并容纳在容器主体内并用盖子密封在其中。
超声波探头的特征在于，为了在短轴方向（压电元件的长度方向）上机
械地和线性地扫描探头主体，探头主体在短轴方向上线性往复运动并机
械扫描。通过由一对驱动源经由另一个环形带沿短轴方向线性驱动的环
形带，同时由一对线性引导件引导。结果，可以确保探针主体在短轴方
向上的足够的移动行程，并且通过包括环形带的移动机构，探针主体可
以在短轴方向上往复运动到最大程度。密封容器的内壁。
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